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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUMEN DE SOLICITUD DE NUEVAS CREACIONES

Fecha Radicación 26 de diciembre de 2024

Expediente No. NC2024/0018066

Tipo de Trámite: Patente PCT

Título: DEGRADACIÓN DE IRAK4 POR MEDIO DE UNA 
CONJUGACIÓN DE INHIBIDORES DE IRAK4 CON EL LIGANDO DE LIGASA E3 Y 
MÉTODOS DE USO

Solicitante: BEIGENE, LTD.

Inventor: Huaqing LIU, Dongqing SUN, Zhiwei WANG

Apoderado: Juliana  Gonzalez Guzman

Prioridad: 9/06/2022, CN (CHINA), PCT/CN2022/097833
28/10/2022, CN (CHINA), PCT/CN2022/128219
11/05/2023, CN (CHINA), PCT/CN2023/093639

Clasificación: C07D 487/04, C07D 401/14, C07D 471/04, A61K 39/395, A61K 
47/64, A61K 47/68, A61K 31/4545, A61K 31/5377, A61K 31/5025, A61P 29/00, A61P 35/00, 
A61P 37/02

Nota: Recuerde que creada la cuenta de usuario en SIPI y radicada la solicitud del trámite referente a propiedad industrial, el mismo será de 
consulta pública en virtud de lo dispuesto en la Decisión 486.

Asimismo, tenga presente que una vez creado el usuario en SIPI y radicada la solicitud del trámite referente a propiedad industrial, está 
autorizando a la Superintendencia de Industria y Comercio a contactarle con el fin de informarle sobre actividades, iniciativas, programas y 
cursos sobre Propiedad Industrial, organizados por la entidad y/o por aliados institucionales nacionales y/o extranjeros.
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